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Abstract (en)
Magnetic field generation system has a 2-D coil arrangement with two orthogonal coils (1, 2) surrounding a machine or system (4) with the coil
axes (11, 12) perpendicular to each other. The coils are supplied by two alternating power supplies (8, 9). To generate a 2-D rotating field, both
alternating power supplies have the same frequency, similar current and voltage amplitudes and are synchronized with each other. There is a phase
difference of 90 degrees between the two power supplies. Independent claims are made for two further coil arrangements for generating a 3-D
magnetic field.

Abstract (de)
Es wird ein Magnetfelderzeugungssystem mit einer zweidimensionalen Wicklungsanordnung mit zwei orthogonal zueinander angeordneten, eine
Maschine oder Anlage (4) umschlieBenden Wicklungen (1, 2) vorgeschlagen, deren Wicklungsachsen (11,12) senkrecht aufeinander stehen und
die Uber zwei Einspeiseschaltungen (8, 9) mit WechselgréBen versorgt werden. Zur Erzeugung eines zweidimensionalen, rotierenden Magnetfeldes
weisen die beiden WechselgréBen gleiche Frequenz (1), &hnliche Stromamplituden und &hnliche Spannungsamplituden auf und sind miteinander
synchronisiert und es wird eine Phasenverschiebung von vorzugsweise 90° zwischen der WechselgréBe der ersten Einspeiseschaltung (8)
und der WechselgréBBe der zweiten Einspeiseschaltung (9) eingestellt. Des weiteren werden alternative Ausfihrungsformen zur Erzeugung
eines dreidimensionalen Magnetfeldes sowie eine Anordnung zur drahtlosen Versorgung einer Vielzahl Sensoren und/oder Aktoren mit einem
Magnetfelderzeugungssystem vorgeschlagen. <IMAGE>
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